Comunicacion sellada electrénicamente a fecha: 17/12/2020 13:58:16.

o
: ﬁ CAMPUS

2 DE EXCELENCIA

POLITECNICA. NTERNACIONAL

“Ingeniames el futuro

Informacién General

Entidad : Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid

Organismo : RECTORADO U.P.M.

Expediente : SU-01/21 OTT

Objeto : Arrendamiento y mantenimiento de equipo de impresion, fotocopiado y escaneo, asi como
instalacién, mantenimiento y asistencia técnica para el Centro de Electrénica Industrial (CEI) en su sede de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Modalidad : Suministros

Procedimiento : Abierto Simplificado

Forma de Adjudicacion : Unico Criterio Precio

Tramitacion : Ordinaria

Importe de licitacidn sin impuestos : 17.300,00€

Importe de licitacidon con impuestos : 20.933,00€

Fecha Publicacién : 17 - 12 - 2020

Plazo de presentacion de ofertas :

- Inicio del plazo : 18 - 12 - 2020 09:00

- Fin del plazo : 18 - 01 - 2021 16:00

Fecha Apertura Ofertas : 19 - 01 - 2021

C.P.V.:

[ 30122200 ] Equipos de impresion offset digital.

Mas informacion : Personal técnico responsable: - Miguel Parra: m.parra@upm.es - Yolanda Rodrigo:
yolanda.rodrigo@upm.es
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